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Dispositivo metálico para sonda, que apresenta pelo menos um desbaste próximo ao seu ápice,  

para uso, preferencialmente, em microscopia e espectroscopia óptica de campo próximo. O 

dispositivo compreende um corpo único e o ajuste da posição do desbaste em relação ao ápice 

da sonda permite sua utilização em diferentes frequências de luz. 

Descrição 

“DISPOSITIVO METÁLICO PARA 

MISCROSCOPIA  E ESPECTROSCOPIA 

ÓPTICA DE CAMPO PRÓXIMO E 

MÉTODO DE FABRICAÇÃO DO MESMO” 

Estágio de desenvolvimento: Intermediário (Testes em laboratório) 

• possibilita melhor acoplamento com o campo elétrico da luz com polarização; 

• possibilita a sintonização da absorção para a frequência da luz utilizada; 

• proporciona condições próprias para a geração de ressonância de plasmons de superfície 

localizados (LSPR) com energia especifica; 

• proporciona melhoria da eficiência óptica; 

• apresenta alta reprodutibilidade;  

• permite analisar, com alta resolução, estruturas de dimensões nanométricas. 
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